
PRACA GRAFICZNA „KAMUFLAŻ — SKANER”

Muzeum Sztuki w Iaşi w Rumunii, we współpracy z Uniwersytetem Sztuki „George Enescu” w Iasi i Narodo-

wym Muzeum Sztuki Mołdawii w Kiszyniowie, zorganizowało w okresie 26. września – 22. października 2017, 

wystawę II Międzynarodowego Biennale Grafiki Współczesnej N/E, Iasi 2017, projekt Narodowego Funduszu 

Kultury.

W drugiej edycji Biennale wzięło udział 90 artystów z 27 krajów Europy, Azji, Ameryki Północnej i Ameryki Połu-

dniowej. Jury złożone z krytyków sztuki, plastyków i przedstawicieli organizatorów przeanalizowało łącznie 

163 prace, z których 127 zostało wybranych do włączenia na wystawę w Iaşi.

Wystawiane prace:

Moja grafika „Kamuflaż — Skaner”, serigrafia, 2016, 70 × 100 cm otrzymała w tym konkursie II Nagrodę.

Wydawnictwo towarzyszące wystawie:

2nd Contemporary Engraving Biennale N—E

ISBN 978-606-8547-37-4

2nd Contemporary Engraving Biennale 2017, katalog + dyplom II Nagrody



2nd Contemporary Engraving Biennale, plakat wystawy



2nd Contemporary Engraving Biennale, Uroczyste wręczania nagród



2nd Contemporary Engraving Biennale, „Kamuflaż — Skaner”, serigrafia, 2016, 70 × 100 cm 

II Nagroda



2nd Contemporary Engraving Biennale, katalog wystawy ISBN 978-606-8547-37-4


